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' METHOD FOR MANUFACTURING PGLYSILICON FILM) 



A method for manufacturing polysilicon film is 
provided. An amorphous silicon layer is formed on 
the substrate, an optical layer is formed on the 
amorphous silicon layer, wherein the optical has a 
first thickness area and a second thickness layer 
with different thickness, and the reflectivity of 
the first thickness area for excimer laser is 
larger the reflectivity of the .second thickness 
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- ^x^mm^ i^m^m ■ method for manufacturing polysilicon film) 

area. Then a laser annealing process is preformed, 
and the temperature of the amorphous silicon layer 
under the first thickness area is less than the 
temperature of the amorphous silicon layer under 
the second thickness area, and then the amorphous 
silicon layer under the first thickness area is 
not melted completely, because the effect of the 
lateral temperature gradient, the incompletely 
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melted amorphous silicon layer is as the discrete 
seed to perform the crystallization process to 
form a polysilicon layer. 




9004twf.ptd 



^ 4 K 



t 
I 



i. Jfc # * 3P ^ + 69 «t » - :« ft « 




9004twf.ptd 



1^ 5 I 



^mt^^ (1) 



^ m ^ - ^ ^ '4 m % m ^ n (tft-lcd) t 



4 m 



B 

as 



^ ^ -4 m ¥j u ^ ^ >^ » 



- ^ tfj ^ n -i^ a^a 



a ® # t ^ J-X ^ ^ ^ H^a 



J-X A 1^ B^a m 



a 
aa 



ft 



* t ^ a^a 



a^a 



a 
aa 



* -^r i-X 



5^ • i!^ a ^ -9^ ^ 1^ a^a -Bi' ^ 



^ ^ f^l O ^ ^ 1^ >fg. ^ ^ o ' ^ 4 ^ ^ ^ ^ 

^ 4 m ^ % ^ ^ ' 'TT^ -sr « ^ h5l ^ -L ^ it 



^ -fe t X. # - ffij ^ ^9 

^ ^ — "im m A ^ ^a ^ m 



a 



a W A ;^ # ^ 



a 



It A -J- it ;^ 



M ^ M 



♦ a it ^'J ^ *t >^ ' — ^ ^ i: A 0^ 

m Tf: ^ ' ^ :t -fg. iS. ^ ii: ^ ^ ^^450 ^550 ^ 



X3 



Pfl >^ IS m 'fg. >S ^ M 4t W i-X A A S 






^ 4^ =- ^ ^ # » 



& ^ 6fj -ft ^ # * ' rfij # ^ >fg. iS. ^i^ H T it. # r# 

' i^^;%#Iil^a,^B^a;^(Solid Phase 

Crystallization, SPC) ^ SI ii. » -fa^vS.ii ^ >^>^^^ 

' m ^ 6 0 0 >^ J. B^a 'l± J: ' ' ^'J # >a 



a^a 6<j 



:^.^M'fb(Excinier Laser 



Crystallization, ELC)^;^^^^^4*il:^(Excimer 
Laser Anneal ing, ELA ) |i ♦ H * >fjt ffi W ^ *^ # a^a >g^ ^ 




9004twf.ptd 



1^ 6 K 



i ^ ^mt^m (2) 

^ 1 A ® 5. ^ 1 B ® ^ ^ TF >^ f - ^ # ^a *4 m ^ u ^ 

^ ^ ' tt^as^lAffl ' ^ ^ - ^ M.IQO ' ilb:S.;£100_h 

^ ^ ^ .'^ ^ 1 0 2 ^ B^a >t 1 0 4 » ^ *4- ^ 4^ A ^ 

1 0 4 _L ^ - >t ffil # >(b 6^1 lu -ft «^ ^ i^X ^ ifL M ^ 

(Anti-Reflection Layer)106 » a # a^a >t 1 0 4 ^ 1% ^ 

^^^n. 4t >t 106 3^ IIL 6^ ^ ^130 ^ 1^ a^a 'S^ yf 104a > Ji^ A ^ 

^/t .S. 4* ^ 1 06 6fj J. S ^ 140 1^ # a^B -e^ >^ 1 04b » 

^ ^ • #'J ^ >^ 1^ t& 4 ^ ip- W 4t 1 0 8 it >ft M ^ » jtb 

* 4=f >t 1 0 6 ^ it !^ ^ ^ ^ 4tl 0 8 60 as ^ ^ ^ . 

S itb I3l 1^130 60 # a^a -e^ >f 104a ^/:SL>g.#f$;!p^i.^^l40&^J 

# a^a ^ 104b ' 4f it ^ (^1 30 60 1^ B^a >t 1 04a ^ ^ ^ 
Jti- ^ ^j^ ' ifib S 1 40 60 # B^B ^ 1 04b I'J ^ ^ Jtg: » 

# ^ ' It # A?. ^ IB SI ' J-X # a^B ^ 1 04b >K ^ 60 ^ 
-f^ >^ l# B^B l.(Nucleat ion Si te)/ a^a ^(Di screte Seeds) 

it # M a^B > m it P B^a >5^ m 60 a^a # * # b% >t 1 0 4 b 

# B^B >e^^l04a# ^ # A 5M 1 1 0 60 ^ i^) ' Ji a^a 
^ P B^B >f 1 1 2a |a ^ B^B ^ 1 1 2b - 

^ 2A ffl ^ ^ 2B Bl ^/f ^ *° ^ - « ^ B^a ^ 60 m 

lit -'2?^ nzi „ 

/m. m » 

■t ^ ' tf#B3^2ABI ' ^^-;&;&200 • »fcb:&;£200_L 
^ ^ ^ ^ * .^g. >^ 2 0 2 1^ B^a >s^ ^ 2 0 4 » ^ ^4 ^ ia ^9 ^ 
204 Ji ^ Bl ^ >fb 60 ML^ti$^M JX >^ # ^ >t (Heat 




9004twf.ptd 1^ 7 H 



I 

m 
9 



, i - ^^Hm.m (3) 

:■ Sink Layer)206 » a )|f # a^a >t 2 0 4 ^ >^ 4^ # ^ >t 2 0 6 \ 
\ 60 ^230 ^ 1^ ^ >t 204a ' ^ ^ ^ ^ ^ 20Q ^ ^ 

; 6<j J. E ^240 ^ 1^ a^a ^ 204b « 

^ ^ ♦ m ^ m i ^ ^ ^ t n M " lib 

: ii J- it »lt ^203 6<j # B^a ^ 204a 6fj ^ 4 ♦ a ifc J. 
I M- 11240 6^; 4}^ B^a>5^^204b^iS.JL # f^;^i4ic 11230 0} 4^ 
>t 204a ' -f^ # J. S ^240 &ij # a^a >6i^ ^ 204b ^ ^ ^ ig: ^ 

.t^ ' iTQ it 1^ H 2 3 0 6<j # a^a ^ 2 0 4a m ^ ^ ^ ^ - 

^ ^ ' tf ^ B3 1^ 2B ® » a # B^a >t 204a ^ ^ ^ 6<j ^ 

-fiF ^ M a^B 1: / B^a ^ it ^ # a^a ' S jtb ^ a^a ^i' f# ^ 6^1 ^ a^a 

* # a^a >t 204a 1^ # B^a >t 2 0 4 b ^ ^ <^r> A ^ ^ 
2 1 0 6fj :^ ) ' il a^B ^ a^a 'Bi' ;t 2 1 2a |a ^ ^ 2 1 2b o 

i i^ ^ 4t >t T ^ ^ # a^a 'Gi' ># 1 0 4 a - # a% 'Bi' >t 104b ^ 

^ #^ ^ T ^ ^ iB ^9 M20Aa- # a^a ;f 204b ifcb ^ ^ :^ >ir 

t& -f^. ^ a^a >B^ ^ M ^ ^ -i: ' 0. ifrj ' lib ]^ ^ a^a 
^ ^ Fal &fj >^ J: ^ :t ^ ;^ 1% ' # //f {tJ ^ B^B *i A ^ 

lib la ^ # ' m ^ ^ ^ ^iL :K i'i ^'J - 

^ m ^ ^ 

Sitb ' 4^#a^4%#^-^^a^a>G^^m6fj^it>?->^ ' 

# * ^ fft B^a -6^ ^ ^ fal 6^1 4t iS. >^ # >^ J-X ^ B^a 4a 4* -fe 

a^a ' ifij^^i\^^A^^^JLir^^B^ " lib ^'h ' ^ ^ ^ 

^ - ^ ^ a^a m 60 m it ^ ' 1^ H * ^ ^ a^a M ^ 

4^ ^ H ^ fal 6fj 4t iS. >^ # >^ ' i-X 5f B^a *i ^ it # 60 -li £ 




9004twf.ptd 1^ 8 H 



i ' ^mt^m (4) 

^ * * ^ A >^ *£L ' ^ M. it ^'l ^ - yt ^ ^ m 











4i 








a 
aa 








« J 










9 














I- 

-X- 






a 
aa 






9 








a 
aa 




/w 














9 




T 










151 
















tog 














to** 




9 










1^ 




/5 






















« V 








o 








^^^^^^^ 


y -f- . 






:^ 


It 










A 1 










t 


9 


















a 


«^ 






/JUL 


>^ 


















T 






# 


a 
aa 






/SZL 




















T 








a 
aa 
























a 
aa 








t 












/JIO. 








































# 


a 
aa 








a 
aa 




> 


it 








»^ aa 
















a 
aa 






o 
































9 








% 




#> 








# 


a 
aa 








m 


8^ 







-ft ^/L >^ 4t (A T :^ 60 a^a -si^ ^ 1^ # ^ ^ # ^ ^ T ^ 60 B^a 

^ * ^ H A 60 >S >^ J: ^ ' ifrj ^ m ^ ^ m m m 

■k B^a ' a -f^. # B^B -B^ j# ^ #6) -R: iij H A ^ X *i ^ ^ b^b 

*i » ii ^ 1 ^ 60 it -f^ iNF 'l± « 

>^ ^ # afl -L a 60 - # m ^ ^ nt ^ m m ^ 

it ' T ^ 4^ ^ - *t -fi ^ ^-J ' ii se. ^/f m SI ^ ' n ^ 

T : 

# ^fe ^ ^ 

1^ 3A ® ^ ^ 3E @| ^/t >^ ^ ^^.j ^ 




9004twf.ptd 



15 9 H 



i - #8^18.8^ (5) 

■ftp ^ m - ^^^^^Au^^^ ' -fe*. fe3oo ^ 

M302 ' itb ^^g. ^ 302 6^ # t ^?'J ;^ -11- ft. >fb 'Gj' ' ^ 



^ -f?.] :i(a a ^g. M -fb II >;t ^*(Low Pressure 
Chemical Vapor Deposition, LPCVD) - € ^ 5^ ^ -lb 



:^IL^a>;t ^(Plasma Enhanced Chemical Vapor 
Deposition, PECVD) ^fc ^ ^ ^ M(Sput ter ) 6(j ^ ^ ' 
;g.300 _L ^ ^ - >t ft. ^b >G^ >t ♦ 3- m ^ M^02 ^ J9- ^ -kP 
^500--4000i^iL;&- » ' #;^^g.^^302_Lf^i<.->t# 

B^a -s^ >t 3 0 4 • iib 1^ B^a >f 3 0 4 #J J-X M -fb ^ a '-fa ^ >^ ^ 
€^:tt^#'fb^lL^a>;t.^^ir^;l:J'X^M6^i55-^^^ ' -S-itb 
# B^B -5^ ^ >^ >g. #J ;l:2 00-3000 ^ ^ - 

^ ^ ' t* # M ^ 3B ® ♦ -ji # B^a «^ >t 304 _L ^ - ^ it 

6^ >^ 




6t 




#^306 ' *tiib7b^^3066^j# 
^^b ' ifh ^ ^ ^ A ^ ^ ^ JS^ M ^ ' Ji.^#J^^ 




^ ^ ¥i t ' ^?'J ^ IL -fb « 1^ ^ it ^ ^ MSQQ ¥j :^ >^ 
:Jta ^ JX -Si' :^(SiH4) ^ #.(NH3) ^ >S IL ^ 6^? ^b ^ a ^a >;t 
^ }^ m ^ ^ " M. 3- A. ^ ^ A t - ' ^tifcb>f 

>^ ^?'J :!to ^ 1 0 nm ^ 2 l# A ' it M- &DI <H ^ A A ^ ^ ^ ^ 




'J 




^314 ' ^ t lib ^ 




3 1 4 6^ # t -f?'] it la ' ^ it 



^ ^ ^dlA ^ ^ Ti: -ko A ^ ^ ^ J:, (k - ^ ^ m 





9004twf.ptd 



1^ 10 H 



i ' ^mt^m (6) 



^ ^ ^ M^OQ m r m ^ ^ M- ^ jL • ^t^^i^^p^^ 

^ ^ ^ 30 Q ^ ^ }i: iH -kp ^ it ^ 4^.^ -l^ik M /'^ ' 3. 




m ^ m 



^ ^ ^ M- ^ m Mi ^30Qb ^ M- ^ ^ irL 

^>t 306a ' 3L it 4¥ MSOA ^ ^ m ^ ^iSO ^ 4^ M 

304b^^A.>S.^t^440 6^j#B^B'6j^>t304a » 



^ 1^ 



Mb^:?-^^314 • sL 



n 4¥ M304 n - t M X U m.30S ' ^ t itb H 4* ig. :'c 
^308 iH -kp A^'l M ^ ^ t M n 4^ ^b ^9 >t 304a ^304b it 



# M 4^ , iXiiLitL'ff^ ^Bl^ ^440 &ij # ia ^9 >t 304a ^ ^ ^ 
•Jtg: ®* ' iTq ;^ # ^ 11430 §fj # B^a ^ 304b ^ ^ >l|- >^ 

^ ° 

* ^ ^ it # ^ 4t ^308 8f . h5e. # H^a >e>' ^ 304 Ji #, 

Is] Bf ^ ;t # ^ >t 306b H ^ 4t ^ 306a ' S itb ^ ^ ^ 
4i ^440 T >5- 6^ # B^a >e^ ^ 304a ^ # ^ 11430 T 6^ # a^a >t 
304b ^ * A iK? iS. >^ ;^ ^ ' ffij #'J «l ll- # B^B >e^ ^ ^ ^ 4t ,^ 



BQ 




* ^ nf> ^ 3E @1 ' it ^ # B^B ^ -i: # ^ ' * t # 



B^B -e^ ^ 304b ^^m- ^ ^ % n ^ h a^a -fi. %/ 



a 
aa 



ii 



5^ 3 1 0 ^/f 7F 60 7jc ^ 4t -fe B^a J-X fl^ ^ # 



B^B 'Bi^ ^ 





9004twf.ptd 



^ 11 1 



1 

i i - ^mw.m (7) 

i 312a ' m ^ ^^MY ^ ^430 60 # ^9 >t 304b ^ ^ ^ ^ 

\ >t312b''^t^>S.^^440&0#^«^^>t318a^lf:^#feA^ 
i *i B^a *i ^ ^ ^ #il 6<j 7t # # 'l-i » # * ^ M # ^ >t 306b ^ 

: # ;t -fe B^a A ^ *t B^a - 

t 

I ^ >^ 4t # #> ^ a -fb ^ 60 >9L ^ 60 ^ ^ ^ - 

i la lib • ^ %^ m ff^ ' 41 ^ .S. 4t # ^ 60 — 11 ^ >^ ( -f^'J 

1 1^ 4 ffl t 60 D 1) it. ^ a^a 'Bi' >t -L ' ^'J ^ ^ -ft >^ # ^ >t U 

j >S.^tA«P^i?-^^t^60f^it'ii"^»aL'fi;^^T:^^^^ 

^a «^ >t 60 ^ 4 ° il J. ' 41 ^ 4t # ^ -fg. 60 - 11 ^ # >^ ( #J 

:Jto ^ 4 a t 60 D2 ) ' M. ^ ^ ^ 4^ ij^ M ± ' m ^ M ^ 

■ M it m ' i'X3t5^ip^^>^W^60W4i7fe*^.4a.>S.4t>tT>5- 

^ 1^ a^a >t 60 M ^ ^ ^ - 

ii. J. ' 5^ ;^ # ^ ;5fe #i t m ^ 60 Tfc ^ >t -f^ 
ffl H ^b >5^ ' t?Q II- ii m. ;t lib ' ^ A ^ -kp 

Ji ilt 4^ 'f^ 60 # t E9 ^ ^- HP - «gL SI 

(Tetraethy lorthosi 1 icate. TEOS ) 60 ^ ^b -5^ » ^ ^ ^ 

M. • ^ _L it lit ^ ^fe -f^'J t ^ ^ ' ^ # 

^ i^J. ^ ^ M,3Q0 ^ m ^ MS02 ^ ri\ ^ ^ - ^ ^ m ^ ^302 

^ m U ^ ^i, ^ M iH -kp ^ ^ it ^9 ' a ^ 3 0 0 60 #T 
■i^fi ^ " 




i ^ ^mtstm (8) 

If 1^ M ^ 5 ® ' ^5 m m ^ if^ ^ m ^ ^ T ^ 4¥ ^ 

^ ^ ^ -Jig. at ^ ^ ^ 4t >t T >Jr ^ 1^ a^a >t ^ ^ 

fal 6t >a >^ # >^ ^ # @ ' * # ^ ^ 306b T >5- # ^ 
3 0 4 b # -gp ^ >!|- >^ ^ ♦ rTfj T ^ :)t§^ ^ 6^1 B^a -e^ ^P ^ 4a 

;^ ^/L 4f >t 3 0 6a T :?r # B^a ;t 3 0 4a ^ ^P • ^ ^ 4l 

fal ^ # - ^ 4a # A 6^1 iS. >^ ;^ ' * ;iP^ ^ Fal 6<J iS. >^ J: ' 

- vS. ^ ^ ^ ^ ' -kP m m yf^ ' it 7^ ^ f$ ^ ^ 

^^^3^JsJSL±.illL^K^:^t^^^^a^^ ' i-X B^a itj ^ A 6<} B^a 

*4 J-X ^ ^ Ml ^ 6^ ^ *i A 'J> ' *h m ^ B^a It 7G # # 'f^ :^ 

^ ^ m m ^ ^ ^ ^ :^ >i: ^ }^ & ' S jtb ;^ # t& It ^ 

# B^B -s^ ?l ^ 4t -fe B^a 6fi ;^ ' J-X # $>J Jl A II -t a^a 

n ^ ^ Q m ^ m m ^ ^ ^ ^ ^ m - ^ 

iH ^ m ¥j :^ Si: ' ffi JX ^ ii: it ffl ;ir^ ^ a^a ^ ^ 

l;B^B^^itit>t6^J:T^*ffl ' -kp ^ & m m ♦ :^ilft^l.^l^ 

a^a ^i' ^ 3 0 4 Ji ife. ^ ^ 3 0 6 IS. A I'J ^ a a ^ ^ ^a-J 

^ ^ 320 ' t fal ^ # >t 322 6<J # ' ^'J # a^a >t 1^ * ^ 

4t A ^ ^4 ' ^ ^ ^ m ^ ^ M 320 T :^ m 41f ^ 
^ ^ m -k ^Bi ^ ^ ^323 6^^5-1^) ' ^M^^^^;^r^ 
4^1 ^ 322 T >5r 6^J ^ a^a -e^ ^ 324 ^ ^ A a^a ^ ^ ^k 

60 70 -ft # 'l± ' i^q It ^ <^ ^ a^a -5^ J* ^ t B^B ^ ^ it it ^ ' ^ 

m ^ P M 32Q(i ^ ^ M 220 T ^ ^} ^ m M It 

;^ / H » itb ' H * 4# -ft: B^a ^ ^ € >/?u 




9004twf.ptd 



3^ 13 I 



i - (9) 

^ :^ ' Hr ^ it- ^ M ^ $i ^ 'H. ^ ^ $i M 

^ ^ ' tt ^ as ^ 7 gi . ^7 m ^ ^ m m ^ ^ p 

M, f$ m i^J^ ^ ^ m m ^ ^ ^ ^a ^4 m % ^a ItCIop Gate 
Poly-Si TFT)607F*® » -r^:^itit^>t(^B^9'Ei^>t324) 

_L ^ .^i. ^ 3 2 8 ' ^ ^ ^ m ^ M jl m m ^ ^ % M 

330 ' ^t^i(.ft'^^^€>t330^^a#;^;S.;£300_L^^^in't:>t 
332 a ^ ^ 7t Jl • :i: ^4 # ic. / ^ ( 
M*#^6fj ^ B^a>B^>f326)^j^ t334(S/D contact) » Bp ^ 

ic. >f m t a^B It ^ -ft » 

:&o ^/f lilt . ^^^^mik^^m-4¥^a^j^MJ:.ms^i\^^ 

U m.B^ ' mMt^'^JS^m^^^3L^:Si'it4^^a^^^^^t ' JL 
4a. 4t ^ it ;{rc7 ^ 4t it M 4i 5t i# ' ® ifcb ^ -f^ ^ >a 4t ^ T 
:^ ^ 4}F ^a M ^ m ^ ^ T ^ ^ ^a ^ A ^ ^ X ^ tS. ^ ^ 

^ ' ffij #'J ;^ ^ a^B -5^ ^ 4t a^a ' J-X # a^a -S>^ ^ M 

# ;t ^IL I: » :|t # ^ -ft: B^B >r 6<J A ^ *t B^B " 

4^ # i^J^ - ik "iH & -kp J:. ' m ^ 3L 4^ ^ 

j-x pf< ^ 4^ ^1- . -fsr f jtfc ^ # * ' ^^m.m^^m^^ 

# le. IS 1^ ' t'^^^^^^M^niS^ ' 'f^Mo 4t ^ ^ 




9004twf.ptd 



^ 14 5 



I 

0 




9004iwf.ptd ^ \5 % 



^ U it :^ >k ^ U m m " 




^ 3 A SI 5- m m ^ ^ ^ m. 4- m - ^ik^^ mm ^ 

^ m ^ M. :^ '^i: m ^ y^y.U 



in. Bl ^ ^ T ^ ^ M ^ ^ fii m ^ ^ 



^ 6 ffil //r ^ ^ -(^ ^ # - ^ ;5& ^.j ^ ^ ij7 ^ 



a^B ^ M 7F 



^7S^^7F.%>!tffi ^6®^/f?^^4L# B^a>B^^m^>^ii. 



it ^ ^ # a^B ?^ 



a 






100 ^ 200 > 300 : ^ 
102 - 202 - 302 ^ 328 : 



104 ^ 104a > 104b - 204 - 204a - 204b - 304 - 304a 



3 0 4b : # a^B 



106 ^ 306a - 322 : ^ 4t >t 

108 - 208 : #-^^#4^ 

110 > 2 1 0 - 3 1 0 - 3 2 3 : ^ M ( M a^a ^ ) 




9004iwf.ptd 



^ 16 1 



112a -112b >312a -312b -324 -326 
- 230 : 



306 
314 
308 
330 
332 
334 
430 
440 



140 - 240 : i 



206 - 306b - 320 : # ^ >t 



t m ^ ^ 

m m % % ^ 
^ M 



Dl - D2 : >f >^ 




9004iwf.ptd 



3? 17 1 



1 

1 • 








aa ^ 
























/Si » 












-L- 7^ ^ 










a 
aa 


ji 






















/f 


rs' 

lii 


FIT 










-^d 

isL Ih2L 








- 




6+ -m. 




BB ^ /W 








^7 


># 


'fi? ^lii 








^ ^ 












>t ^ 




2. 




t 




* ^'J la 


i 




t 






A ^ 




1^ ^ - 


7t 




># 









¥i Bl M 

^t^4Y^n^9^ ' i^ m- ^ - ^ i^^ 



^ 1 ^/r 34 4:. ^ B^a ^ m ^ 
^ ^ T # ^ : 

- ife * ^ - 



3 . iJta t tf # ^'i 



2 Jl ^/r itc ^ B^a -e^ m 60 ^ 




9004twf.ptd 



3^ 18 1 



4. *»ttt^^'J^® M m ^ % sk :^ 

>t ' ^ t ^ ^ S ^ >t B^a 6<j 1^ ^ # ^ 1^ ^g. iS. >^ 

J^^ ^ M B^a ^ ^ " 

5 . t ^ ^'J le. iS ^ 1 :ii ^/r iit ^ ^ a^a -ei^ ^ >5- 



tL^ U IL >fb >G^ |a a >5^ m 



6 . t tt 4 ^'J $G. 



1 ^/r ii^ ^ ^ a^a ^ m 6^ ^ it >r 



' * t H & ^ >^ ^ ^ # a^a -Bi' ^ ^ fa^ ^ - 

7. t It -I- #'J le. ® ^ 1 ^ ^/t i4L ^ # a^a ?l m 60 m it ^ 



8. t tf ^ ^-J ^ 



I m ^ ^ ^ ^ f4 m ^ u ik ^ 



M H ^ ^ ^ ^ " 



- ^ ^ M ^ 



9. - ^ ^ 



r# ^ &fj f. it :^ ♦ ;?r ^ir ^ T ?'J ^ 



4% — & Mi I 

1- ;^ Ji ^ - 1^ a^a 4 ; 

;ip^^^^a^a>G^>tJl^^^^:^#-^->!|->&^-^- 
Jjv - t ± ^ n 4^ M ♦ 'fit # ^ - 

a^a ,t ^ ^ ^ s ^ «^ ># ' ^ t ^ t ^ -y^ ^ - 



ife. ^ ^ 





90O4twf.ptd 



1^ 19 K 



5^ ^ tlf*#'JlBS 

1 0 . t # ^'J Ig. ® ^ 9 :^ m i^: ^ # B^B ?4 m ^ ;5r 

» * t 1^ :)t^ ^ ;R H ^ ^i' >t M a^B 'fb 6^1 ^ ^ # * 1^ 'fg. iS. >^ 
J-X ^ ^ ,^ ^B ^ ^ ° 

1 1 . :{to t tt * ^'J $e. S ^ 9 ^/f iilt ^ ^ B^B M it ^ 

-fb ^ a m ^ # 6^ ^ t ^ - " 

it ^ ^ f ^ tl ^ & ^ 4¥ M ^ r-'i ^ ^ - ^ 

1 3 . t Jl- 'J ^ ® ^ 9 ^ i4 ^ ^ B^B -e^ ^4 m M it ^ 

\ A. -ko ^ n 4- ^ m ^ Q ^ m ^ ^ ^ n m ^ u ^ 

^ U n ^ ^ ^l- M ^ ' 

-ej^ ^ m » n ^ '4 m ^ U ik it ^ T n ^ m • 

^ - & >^ ; 

^ ji ^ i^. - B^B >f ; 




7^ ^ tt*##'J^ffl 

^ t M ^ ^ 4¥ M ' i^^- - m 

' ^ t ^ 4t * 5. ^ - ^ 

f it i§ ^ - ^ ^ ^ ffij J'J it. a^a 'G^ >t J J-X ^ 

i^t^ ^ m m ^ ^ ^ a^a « 

^ ^ ^ ^ tL ^ T n ^ ^ ' 

m H ^ M ^ :^ >^ 4}f- ^ '\±ikm " 

18. *ittt##'Jle.®^15:^^/fi4^€-f-/t# ' ^ ^ m 
^ mi m ^ ^ 4t ^ ^ ^ ^ ^ vS. ill ^ ^ a% 

^ ^ ^ » 

iQ. -kp ^ n M m m ^ m ^ ^ 7t ^ > 




90O4twf.ptd ^ 21 K 



^ m & ^ 4^ ^ ^ fB'i ^ ^ - m ^ M " 

2 1 . ^ t tt # #'J ie. H ^ 1 5 ^/r it ^ t it -f^ » * t 

t -^^ 7t # #. >^ r# M € It » 

22. - ^ t ^ it # ' ^ t € -f- it # ^ ^ ^ - ^ B^a 
m ' ^ B^a «^ ^ 6<j ^ it >5r >'ir ^ ^ T 1^ : 

^ ^ - ; 

;S. _L ^ - B^B -B^ vf ; 

ijo - $A ± ^ 4^ ^ ' -f^ 41- J- ^J'^ - ^ ^ 

^ f it ^ - ife. # >t A ^ ^ Tfc ^ $'J it B^a 

'f^ ^ 'JS$: ^ iH >sj7 ^ a^B o 

23. :{to t tt * ^'J ie. S ^22 ^/r it ^ t: it # ' * t 

•JtS: ^ iH ^ M B^a 6ij ^ # * 1^ -fg. iS. >SL a ^ ^ B^B 

^ ;^ o 

24. t ^ ^'J le. il ^22 ^/f it ^ € -^^ it # » * t 

^ .^i ^ # ^ t ^ — - 

2 5 . :fet, t tf -I- ^'J Ie. ® ^ 2 2 Jl m it € ^ it # ♦ * t H 

^ ^ ^ 1^ B^B 'Bi' ^ ^ fal ^ - ^ >t » 




9004twf.ptd 



% 22 % 



2 6. -kP t # ^'J la 




27. - ^€-^70 # ' 



BB 'A 




^ m 6^ ^ it ^ >^ m U 



28. - 



70 # ' € 7t 5. ^ ^ - ^ B^a -ei' f# 



t , ^ ^ n ^ ^B 4 m ffi t tt # ^'J le. 



9 J- ^ 1 4 



m ttn^ ^ ^B '4 m ^ U ^ ^ M. ^ 




9004twf.ptd 



1^ 23 S 



9004TW 




90041V/ 





9004TW 



304 




9004TW 




306b 



D1 



304b 



304a 

J_ 




304 
302 




o 



o 

4^ 



o 

en 



en 



ho 



o 



9004TW 




9004TW 




(4. 5)fSi}^t^1i^i^J&m:0'&^'4m^Miky$->i: 



% 1/23 I 

■ U.lVU»V6'i'JB<UtMI 




% 2/23 1 




(4. 5)&:>^nmi^^m: ^ &^-:^m^Mi^:^>t: 



% 11/23 I 



% 11/23 K 




12/23 I 

mm 




% 13/23 1 




^ 14/23 1 




% 15/23 I 




I? 17/23 1 




1^ 19/23 K 




1^ 21/23 I 







^ 12/23 1 




1^ 13/23 1 




1^ 14/23 I 




16/23 I 

,n 




% 21/23 K 




(4. 5>!S.) t^^-f^-S^: ^ &^ f^m^Uik:^}i: 

I 



^ 22/23 S ^ 23/23 1 




